ANEXO1

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL METALURGICA DE VOLTA REDONDA

A Comissao Eleitoral designada pela DTS EEIMVR n.° 04 de 15 de janeiro de 2021.
Em atendimento ao Edital n° 01 de 01 de margo de 2021, dessa Comissao,
estamos solicitando inscri¢ao da Chapa relacionada a seguir:

Chapa:

COORDENADOR DO CURSO DO PROGRAMA DE POS-GRADUAGAO EM
MODELAGEM COMPUTACIONAL, CIENCIA E TECNOLOGIA (MCCT)

Nome:

Matricula:

Assinatura:

VICE-COORDENADOR DO PROGRAMA DE POS-GRADUAGAO EM
MODELAGEM COMPUTACIONAL, CIENCIA E TECNOLOGIA (MCCT))

Nome:

Matricula:

Assinatura:

Volta Redonda, / /

Responsavel pela Chapa








